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CVD-handy tube

URON BILGISI

DUsUk Basing Kimyasal Buhar Biriktirme Sistemi (LPCVD), gaz tUrlerinin yonga veya kat yizey
Uzerinde etkilestikleri diger Kimyasal Buhar Biriktirme Sistemleri ile benzerdir. LPCVD prosesi
tUp finna esmerkezli bir sekilde yerlestirilen kuvars tUpe sahiptir. LPCVD, homojen kalinlk ve
saflik, kolay kullanim, bUyUtUlen tabakalann homojen olmasi ve yUksek Uretilebilirlik gibi
avantajlara sahiptir.

YUksek sicaklik CVD sistemi olan "CVD-handy tube" serisi ile grafen, karbon nanotUp ve
nanoteller (ZnO, GeO) basaril bir sekilde biriktirilebilmektedir.
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Talep edilirse, CVD-handy tube sistemimiz indiiktif Eslesmis Plazma (ICP) ile birlestirilebilir.

YAZILIM

Sistem operasyonu kolay kullanilir bir yaziima sahiptir. Bu, sadece otomasyon ve kontrol
yazilmi degil, aynca kullanicinin 6zel kaplama deneyimlerini tasarlayabildigi, daha énce-
den kullanilan proses parametrelerini inceleyebildidi ve gelistirilmis receteleri/kaplamalan
kullanabildigi bir yaziimdir.

Yazilm tarafindan yOrGtOlen operasyonlarda insan ve makine givenligi énem acisindan ilk
siradadir. Grafik kullanici arayizo kullaniciya kullanim sirasinda sistem durumunu gérme
imkani sunmaktadir.
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